DMI 5000M是徕卡公司继MEF4A型倒置金相显微镜之后于2005年推出的又一款大型研究级
自动倒置显微镜, 光学设计上采用先进的 HC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术，彻底消除杂散光等干扰因素； 
在整个光学系统内, 对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、 
目镜、照相接口等) 进行最优化组合，实现图像分辨率和反差的最优化， 
得到锐利图像的同时追求最高分辨率。 

DMI 5000M适用于钢铁,金属, 化工材料行业科研, 质检, 质控  

反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能 
透射光可实现明场, 暗场,偏光,  微分干涉观察功能 

可接干涉台阶仪进行高精度测量 
可接大尺寸物台用于半导体检测 
可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析 
可升级为其他观察方法 





技术参数：
1、目镜： 10X、视域直径25mm
2、目镜筒：观察角度可20-45度变化调节，可反装调节10cm的高度
3、物镜: 直径为32mm的金相专用物镜
5X物镜数值孔径NA=0.15；工作距离=12.2mm
10X物镜数值孔径NA=0.30；工作距离=11.0mm
20X物镜数值孔径NA=0.50；工作距离=1.27mm
50X 物镜数值孔径NA=0.80；工作距离=0.5mm
100X物镜数值孔径NA=0.90；工作距离=0.3mm
4、载物台：248mmX204mm；X-Y移动行程100mmX60mm；样品托片孔径5-40mm
5、调焦范围：9mm升降范围，1um步进精度
6、标准放大倍数: 50X--1000X
7、LCD显示屏：76mmX49mm
8、物镜位数： 5位


主要特点：
1、可调节角度的观察筒为标配，反装后可降低高度，符合人机工学设计
2、25mm超宽视域的平场目镜，大大提高了视野面积
3、32mm粗直径物镜，使明、暗场通光量大大提高，图像更清晰
4、物镜转换可分别电动和手动两种方式控制
5、可选配电动控制变倍器组件，有1.5X、1.6X、2X三种可选
6、明场、暗场观察方式均为电动转换，偏光和微分干涉有手动和自动两种配法
7、微分干涉自动配置操作时只需按一个键，偏光模块和相应物镜的干涉棱镜自动切入光路中
8、光强、孔径光阑、视场光阑的变化与物镜转换连动，自动随所选物镜到达设定位置
9、光强、孔径光阑、视场光阑大小可随时调节，调节后的数值显示在LCD屏上
10、手动调焦，同轴精粗旋纽调节，
11、独家特有色温自动平衡系统，使采图时不用每次再做色稳平衡
12、LCD屏即时显示工作状态，包括物镜倍数、光强光阑大小、变倍数，Z轴数值等
13、控制显微镜软件免费, 可对显微镜进行设定，可编程控制，即将某种固定观察条件定义到一个按键上，只需按此键，就可到达设定的条件，大大节省时间
14、可配多用户管理软件，分别存储不同用户管理设定，方便多用户个性化使用
15、可配快速恢复软件，每一张照片可存储当时工作状态，在以后任意时候可恢复拍此照片时的工作状态
16、图像分析软件包括图像处理及金相分析，图像处理支持景深扩展和拼图，金相分析包括球墨、涂层、脱碳、相比例、晶粒度等，具有多种国际测量标准
17、图象采集设备：徕卡原装显微镜专用数码相机
 
